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摘要(译)

本发明旨在为cMUT单元阵列提供均匀和稳定的特性并改善声学特性。为
此，另外为位于最外围部分中的单元 102 提供信号阻挡部分，或者在
cMUT单元的二维阵列 101 的末端位置处。设计和制造为可用作能够发
送和接收信号的普通换能器的那些。提供信号阻挡部分是为了防止单元
的位移和振动，并阻止信号的发送和接收。
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